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FARADAY-ROTATOR

Ein Faraday-Rotator weist einen senkrecht zur
optischen Achse (1) geschnittenen und mit dieser parallel
zur Achse (2) eines -einfallenden, tlinear polarisierten
Lichtstrahles  (3)  angeordneten, vormagnetisierten
Orthoferit-Kristall (4) als opfisches Element auf. Zur
Verringerung der negativen Auswirkungen der auch
entiang der optischen Achse des Kristalls vorhandenen
Elliptizitat wird die kristallographische a-Achse des Kiistalls
(4) so angeordnet, daB sie mit der Polarisationsrichtung (p)
des einfallenden Lichtstrahles (3) einen Winkel o
einschlieft, bei weichem die Elfiptizitat des austretenden
Lichtstrahles ein Minimum aufweist. 4
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Die Erfindung betrifft einen Faraday- Rotator, mit einem senkrecht zur optischen Achse
geschnittenen und mit dieser parallel zur Achse eines einfailenden, linear polarisierten Lichtstrahis
angeordneten, vormagnetisierten Orthoferrit- Kristall als optischem Element, wobei die
kristallographische a-Achse des Kristalls mit der Polarisationsrichtung des einfallenden Lichtstrahls
einen Winkel a einschlieit. Weiters betrifft die Erfindung auch ein Verfahren zur korrekten
Ausrichtung des optischen Elementes eines derartigen Rotators relativ zur Polarisationsrichtung
des einfallenden Lichtstrahls sowie zur Kompensation der Abhangigkeit des Faraday-
Rotationswinkels eines derartigen Rotators von der Temperatur.

Faraday- Rotatoren der eingangs genannten Art - auch optische Zirkulatoren genannt - sind
seit langerer Zeit bekannt und werden beispielsweise als Bauteile von optischen isolatoren,
Schaltern, Verschlissen, Modulatoren, usw., angewandt. Die als optisches Element dabei haufig
verwendeten Granate liefern unter Ausnutzung des Faraday-Effektes in Transparentmagneten
grofle Drehwinkel der Polarisationsebene in vergleichsweise kleinen Plattchen, was vielfaltigste
Anwendungen zulaRt. Der hauptsachliche Nachteil derartiger Rotatoren ist, daR zur
Aufrechterhaltung der Drehung der Polarisationsebene des einfallenden Lichtstrahls permanent ein
auBeres Magnetfeld angelegt sein muR, was etwa im Falle von optischen Isolatoren eine
erhebliche VergréRerung des Elementes bedeutet und damit die Anwendungsméglichkeiten
begrenzt.

In letzter Zeit wurden sogenannte "Latching Faraday- Rotators” entwickelt, die die
angesprochenen Nachteile dadurch vermeiden, daR als optisches Element ein dunner Film aus
einer Granatmischung mit hoher Koerzitivfeldstarke verwendet wird. Wenn an dieses Element ein
genigend grofles Magnetfeld, beispielsweise etwa 4.000 Oe angelegt wird, so wird der Film
aufmagnetisiert und es verbleibt nach Abschalten des &uReren Magnetfeldes eine einzelne
Domane. Die Nachteile dieser Elemente sind hauptséachlich herrithrend von der Verwendung eines
dinnen Filmes, der vergleichsweise teuer ist. Alterungsprozesse aufweist und auch spréde und
damit eher kompliziert handhabbar ist.

Weiters wurden beispielsweise im "JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS
151(1995) 207 - 210" Faraday- Rotatoren der eingangs angesprochenen Art beschrieben, bei
denen Platichen aus senkrecht zur den optischen Achse geschnittenem Orthoferrit als optische
Elemente verwendet werden, wobei die Abhangigkeit der Faraday-Rotation und der Absorption
vom Winkel o zwischen der kristallographischen a-Achse und der Polarisationsrichtung p des ein-
fallenden Lichtstrahles untersucht wurde. Dieses Material hat ebenfalls hohe Koerzitivfeldstarke mit
entsprechend grofer Hysterese, womit das optische Element ebenfalls in vorteilhafter Weise nach
Abschalten eines entsprechend groflen &uReren Magnetfeldes aufmagnetisiert bleibt. Der Vorteil
besteht hier gegeniiber dem oben angesprochenen "Latching Faraday- Rotator" darin, daR die
optischen Elemente nun aus einem massiven Einkristall hergestelit werden kénnen, der billiger ist,
von Alterungsprozessen unabhangig ist (bis zur Temperaturen von mehr als 1000 °C), eine hohere
Koerzitivfeldstarke besitzt und auch eine gréRere mechanische Festigkeit aufweist.

Fur die konkreten Anwendungen nachteilig war bisher im letztgenannten Zusammenhang stets,
daR auch bei Anordnung des als optisches Element wirksamen Orthoferrit- Kristalls mit seiner
optischen Achse (bereinstimmend mit der Achse des einfallenden Lichtstrahls zwar die
Doppelbrechung gleich Null wird, jedoch trotzdem - entgegen den theoretischen Erwartungen -
offenbar keine einfache Drehung der Polarisationsebene des linear polarisierten einfallenden
Lichtstrahls stattfindet, womit beispielsweise die optische Isolationswirkung nur mehr entsprechend
eingeschrankt mit derartigen Elementen realisierbar ist.

Aufgabe der Erfindung ist es, die erwahnten Nachteile der bekannten Anordnung zu vermeiden
und insbesonders eine Verbesserung der optischen Isolationswirkung zu erreichen.

Die vorliegende Erfindung geht nun von der Uberlegung aus, daR in derartigen Orthoferrit-
Kristallen offenbar die sogenannte Elliptizitat (Halbachsenverhaltnis der Polarisationsellipse) in
Richtung der optischen Achse entgegen den theoretischen Erwartungen nicht Null ist und
beispielsweise von der Polarisationsrichtung des einfallenden Lichtes sowie auch vom Vorzeichen
der Magnetisierung des Orthoferrit- Kristalles selbst abhangig ist. Von dieser experimentell
Uberpraften und abgesicherten Uberlegung ausgehend wird gemaR der vorliegenden Erfindung die
oben angesprochene Aufgabe dadurch geldst, dal der Wert des Winkel a so gewahlt ist, dal die
Elliptizitat des austretenden Lichtstrahls ein Minimum aufweist. Es hat sich herausgestellt, daf fur
eine definierte  Magnetisierungsrichtung ein  bestimmter optimaler Winkel zwischen
Polarisationsrichtung des einfallenden Lichtstrahls und der kristallographischen a-Achse existiert.
Dieser Winkel entspricht einer minimalen Elliptizitat des durch den Kristall hindurchgelassenen
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Lichtstrahles. Bei einer Wellenlange beispielsweise von 1330 nm wurde eine minimale Elliptizitat
des Lichtes durch einen 45°-Rotator von 1 x 10° (Halbachsenverhaltnis der Polarisationsellipse
des austretenden Lichtstrahls) bestimmt, was beispielsweise in einem optischen Isolator ein relativ
hohes Loschungsverhaltnis (extinction ratio) von etwa 30 dB erreichen laRt. Wird ein anderer
Winkel zwischen Polarisation des einfallenden Lichtes und kristallographischer a-Achse des
optischen Elementes eingestellt, ergeben sich relativ starke VergroRerungen der Elliptizitat. Es
konnte beispielsweise experimentell nachgewiesen werden, dafRl bei einer Abweichung des
eingesteliten vom optimalen Winkel zwischen Polarisation und a-Achse von 45° die Elliptizitat des
austretenden Lichtes funf mal groRer als der erwahnte Optimalwert wurde, was fur die meisten
Anwendungen derartiger Elemente nicht mehr tragbar ist bzw. derartige Elemente eben fir
verschiedenste Anwendungen nicht mehr verwendbar macht.

Als optisches Element wird in bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ein Yttrium- Orthoferrit-
Kristall verwendet - dieses Material ist relativ unkompliziert in Beschaffung bzw. Kristallherstellung
und ist hochtransparent - bedarfsweise konnten aber natirlich auch andere Orthoferrite Ver-
wendung finden.

Nach einer besonders bevorzugten weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist zur Kompensation
der Abhangigkeit des Faraday-Rotationswinkels von der Temperatur das optische Element um die
kristallographische a-Achse verschwenkbar montiert. Andert sich die Temperatur des optischen
Elementes eines Rotators der beschriebenen Art - so andern sich auch seine Kristallparameter.
Normalerweise ist die Hauptursache fur eine Anderung der Faraday-Rotation die
Temperaturabhangigkeit der nicht-diagonalen Elemente des Dielektrizitatstensors, der fir die
gyrotropischen Eigenschaften verantwortlich ist. In zweiachsigen Kristallen jedoch, zu denen auch
die Orthoferrite gehoren, &ndert sich auch die Orientierung der optischen Achsen wegen der
unterschiedlichen Temperaturabhangigkeit der diagonalen Elemente. Daraus folgt, daR der
eintretende Lichtstrahl nicht mehr weiter entlang der optischen Achse verlauft, womit die Faraday-
Rotation kleiner und die Elliptizitat groRer wird. Um diese Anderung der Faraday-Rotation und der
Elliptizitat zu eliminieren, wird hier nun vorgeschlagen, die Winkelorientierung des Rotators bzw.
des Kristallelements so zu &ndern, daR der Verlauf des eintretenden Lichtstrahls entlang der
optischen Achse gesichert ist. Es hat sich dabei herausgestellt, daR bei Temperaturanderungen die
optische Achse in der kristallographischen bc- Ebene verbleibt, daR sich also nur der Winkel
zwischen der optischen Achse und der c-Achse #ndert. Der Kristall wird zur Erméglichung einer
Positionierung der optischen Achse beispielsweise auf eine mechanisch drehbare Scheibe
montiert, wobei die a-Kristallachsenrichtung parallel zur Rotationsachse angeordnet wird. Damit
kénnen die erwahnten Auswirkungen von Temperaturschwankungen sehr einfach kompensiert
werden.

Das optische Element kann im letztgenannten Zusammenhang nach einer weiteren
vorteilhaften  Ausgestaltung der Erfindung mit einer automatischen Verschwenkeinheit,
vorzugsweise mittels eines Bimetallplattchens betatigbar, zur Temperaturkompensation in
Verbindung stehen. Dabei kann beispielsweise ein scheibenférmiges Element mit einer
Umfangsrille an der Rotationsachse des Kristalls montiert sein und ein Ende eines andererseits
gehausefesten Bimetaliplattchens in diese Umfangsrille eingreifen. Wenn sich nun die Temperatur
andert, andert sich auch die Krimmung des Bimetallpiattchens und dieses verdreht die Scheibe
bzw. das Kristallelement. Durch die Wahl geeigneter Parameter fur das Bimetallplattchen kann der
EinfluR der Temperaturanderungen auf die Orientierung der optischen Achse und damit auf den
Lichtverlauf ausgeschaltet bzw. zumindest stark reduziert werden.

Zur korrekten Ausrichtung des optischen Elementes eines Faraday- Rotators gemaR der
voriiegenden Erfindung relativ zur Polarisationsrichtung des einfallenden Lichtstrahls ist in
vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung vorgeschlagen, daR die Ausgangsintensitat des durch
den vormagnetisierten Kristall durchgelassenen Lichtstrahles gemessen und sodann der Kristall
ummagnetisiert und diese Messung wiederholt wird, und daR der relative Winkel zwischen
Polarisationsrichtung des einfallenden Lichtstrahls und kristallographischer a-Achse solange
geandert wird, bis die gemessenen Ausgangsintensititen von der Magnetisierungsrichtung
unabhangig sind, wonach durch Anngherung eines Magneten an den Kristall bei dabei
unbeeinflult bleibender Messung die ermittelte relative Ausrichtung bestatigt und der davor
ermitteite Winkel o zur Minimierung der Ausgangselliptizitat eingestellt wird.

Der optimale Winkel o zwischen der Polarisierungsrichtung des einfallenden Lichtstrahls und
der a-Achse des Kiristalls hangt von der Wellenlange des einstrahlenden Lichtes, der Dicke des
Kristallelements und auch vom Vorzeichen der Magnetisierung bzw. von der Richtung des Licht-
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verlaufes (vorwarts oder riuckwarts) ab. Davon ausgehend wird zur Sicherstellung einer minimaien
Elliptizitat des austretenden Lichtstrahls vorerst dieser optimale Winkel o an einer Probe mit
definierter Dicke bei gegebener Wellenlange des Lichtes bestimmt und der so ermittelte Wert von o
fur alle anderen Kristalle derselben Dicke verwendet. Die Kristailelemente werden dann derart in
einer Halterung montiert, daR die Anfangspolarisation des eintretenden Lichtstrahls mit der a-
Achse diesen ermittelten Winkel o einschlieBt. Dafur ist es allerdings notwendig, vorerst die
Orientierung der a-Achse im Kristall bzw. den Winkel zwischen Polarisationsrichtung des
eintretenden Lichtstrahls und der a-Achse zu kennen. Die bekannte Bestimmung der Orientierung
der a-Achse beispielsweise mittels Réntgenbeugung ist fur Vermessungen an Ort und Stelle
natirlich nicht geeignet. Die hier vorgeschlagene Methode ist sehr viel einfacher und basiert
darauf, daR die Absorption des Lichtes in normal zu den optischen Achsen geschnittenen
Orthoferrit- Plattchen vom Vorzeichen der Magnetisierung des Plattchens abhangt. Nur wenn die
Anfangspolarisation parallel oder senkrecht zu den a-Achsen liegt, ist die feststellbare Absorption
vom Vorzeichen der Magnetisierung unabhangig. Zur Vorortmessung des Winkels zwischen der
Polarisationsrichtung des einfallenden Lichtstrahles und der Richtung der a-Achse wird vorerst die
Intensitat des durch den magnetisierten Rotator durchgelassenen Lichtstrahls gemessen. Dann
wird das Vorzeichen der Magnetisierung des Rotators beispielsweise durch Umschalten der
Stromversorgung eines Elektromagneten geandert und die Intensitdt des durchtretenden Lichtes
nochmals gemessen. Durch Drehung des Eingangspolarisators oder natirlich auch des optischen
Elementes des Rotators wird sodann eine Winkelstellung gesucht, in der die meRbaren
Intensitaten fur beide Magnetisierungsrichtungen gleich sind. In diesem Fall ist die Polarisation des
eintretenden Lichtstrahles parallel oder senkrecht zu den a-Achsen. Zur Unterscheidung, ob es
sich um die a-Achse oder die dazu senkrecht stehende c-Achse handelt wird ein Magnet an die
Probe angenahert - soferne diese Annaherung Auswirkungen auf die jeweils gemessene Intensitat
hat, ist der Kristall (bei gleicher Intensitat fur beide Magnetisierungsrichtungen) entsprechend der
c-Achse orientiert worden. Nur wenn diese zusatzliche Annaherung eines Magneten keine weitere
Anderung in den gemessenen Intensitaten bewirkt, ist die a-Achse des Kristalls richtig orientiert.

Die Erfindung wird im folgenden noch an Hand der in der Zeichnung schematisch dargestellten
Ausfuhrungsbeispiele naher erlautert. Fig. 1 zeigt dabei die prinzipiellen geometrischen
Verhaltnisse der Anordnung eines Faraday- Rotators nach der vorliegenden Erfindung relativ zu
einem einfallenden, linearpolarisierten Lichtstrahl, Fig. 2 zeigt eine Versuchsanordnung mit einem
erfindungsgemé&Ren Faraday- Rotator zwischen zwei Polarisatoren und Fig. 3 zeigt eine weitere
Anordnung nach der vorliegenden Erfindung mit Moglichkeiten zur Temperaturkompensation.

Fig. 1 zeigt einen senkrecht zur optischen Achse 1 geschnittenen und mit dieser parallel zur
Achse 2 eines einfallenden, linearpolarisierten Lichtstrahls (Pfeil 3) angeordneten, auf hier nicht
dargestellte Weise vor-magnetisierten Orthoferrit- Kristall 4 als optisches Element eines Faraday-
Rotators, welcher in bekannter Weise die Polarisationsrichtung (p) des einfallenden Lichtstrahls 3
um einen bestimmten Winkel verdreht, der unter anderem beispielsweise von der Wellenldnge des
einfallenden Lichtes abhangt. Unter Ausnutzung dieses Effektes kénnen mit derartigen Rotatoren
beispielsweise optische Isolatoren, Schalter, Verschliusse, Modulatoren, usw., auf an sich bekannte
Weise aufgebaut werden.

Bei der dargestellten Anordnung des als optisches Element wirksamen Kristalls 4 mit seiner
optischen Achse 1 ibereinstimmend mit der Achse 2 des einfallenden Lichtstrahls 3 ist zwar die
Doppelbrechung des Orthoferrits gleich Null, wobei aber entgegen den theoretischen Erwartungen
offenbar trotzdem keine einfache Drehung der Polarisationsebene (Polarisationsrichtung p) des
linearpolarisierten einfallenden Lichtstrahles 3 stattfindet, sofeme nicht bestimmte weitere Dinge
beachtet werden. Es hat sich herausgestellt, daR in derartigen Orthoferrit- Kristallen 4 offenbar die
sogenannte Elliptizitat (Halbachsenverhaltnis der Polarisationsellipse) in Richtung der optischen
Achse entgegen den theoretischen Erwartungen nicht Null ist und 2zumindest von der
Polarisationsrichtung p des einfallenden Lichtstrahls 3 sowie auch vom Vorzeichen der
Magnetisierung des Orthoferrit- Kristalles 4 selbst abhangig ist. Diese Elliptizitat hat bei einem
bestimmten Winkel « zwischen der kristallographischen a-Achse des Kristalls 4 und der
Polarisationsrichtung p des einfallenden Lichtstrahles 3 ein Minimum (Wert groRenordnungsmagig
1 x 10°%), welches beispielsweise bei Verwendung eines derartigen Kiristalls 4 in einem optischen
Isolator ein relativ hohes und auf alle Falle ausreichendes Léschungsverhaltnis von etwa 30 dB
erreichen 1aRt. Wenn dieser Winkel o anders gewahlt oder verstellt wird, zeigt sich, daB relativ
starke VergroRerungen der Elliptizitat auftreten, die einer Verwendung derartiger Kristalle fur viele
Anwendungsfille entgegenstehen. Die Versuchsanordnung in Fig. 2 besteht im wesentlichen aus
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einer Lichtquelle 5, einem daran anschlieRend im Weg des Lichtstrahles 3 angeordneten
Polarisator 6, dem optischen Element bzw. Orthoferrit- Kristall 4, einem daran anschlieRenden
Analysator (weiterer Polarisator) 7 und einem Detektor 8. Die Elemente 4, 6 und 7 sind um die
Achsen 1 bzw. 2 verdrehbar, sodaR verschiedenste Untersuchungen an dem durch die Elemente
6, 4, 7 beeinflulten Lichtstrahl 3 vorgenommen werden kdnnen. So kann der durch den Polarisator
6 linearpolarisierte Lichtstrahl 3 beispielsweise daraufhin untersucht werden, wie bzw. in welchem
Ausmaf der Kristall 4 seine Polarisationsebene verdreht und wie bzw. in welchem Ausmaf sich
dabei letztendlich Elliptizitat bemerkbar macht.

Bei weggelassenem Analysator 7 kann mit der Anordnung nach Fig. 2 beispielsweise auf sehr
einfache Weise die korrekte Ausrichtung des optischen Elementes relativ zur Polarisationsrichtung
des einfallenden Lichtstrahls ermittelt werden. Es wird dazu die Ausgangsintensitat des durch den
magnetisierten Kristall 4 durchgelassenen Lichtstrahls 3 gemessen und sodann der Kristall 4
ummagnetisiert und diese Messung wiederholt. Daraufhin kann der relative Winkel « in Fig. 1
zwischen Polarisationsrichtung p des einfallenden Lichtstrahls 3 und kristallographischer a-Achse
solange geandert werden, bis die gemessenen  Ausgangsintensititen von der
Magnetisierungsrichtung unabhangig sind, was dann der Fall ist, wenn die Anfangspolarisation
parallel oder senkrecht zur a-Achse liegt. Zur Unterscheidung, ob es sich um die a-Achse oder die
dazu senkrecht stehende c-Achse handelt, kann dann noch beispielsweise ein kleiner
Dauermagnet an den Kristall 4 seitlich angendhert werden - sofeme diese Annaherung
Auswirkungen auf die jeweils gemessene Intensitst hat, ist der Kristall (bei gieicher Intensitat fur
beide Magnetisierungsrichtungen) entsprechend der c-Achse orientiert worden. Nur wenn diese
zusatzliche Annaherung eines Magneten keine weitere Anderung in den gemessenen Intensitaten
bewirkt, ist die a-Achse des Kristalls richtig orientiert.

Nachdem die a-Achse des Kristalls auf diese sehr einfache Weise ermittelt wurde, kann sie
selbst auf die beschriebene Weise richtig relativ zur Polarisationsrichtung p des einfallenden
Lichtstrahles 3 angeordnet werden, was minimale Elliptizitdt des durchgehenden Lichtstrahles
ergibt.

GemaR Fig. 3 ist das optische Element (Kristall 4) um seine kristallographische a-Achse
verschwenkbar montiert, um die Abhangigkeit des Faraday-Rotationswinkels von der Temperatur
des optischen Elements kompensieren zu kénnen. Der Kristall 4 ist dazu auf einer Achse 9
montiert, die ihrerseits eine Scheibe 10 mit einer Umfangskerbe 11 tragt, in welche ein Bimetall-
Element 12 eingreift. Dieses Bimetall-Element 12 ist andererseits an einem Gehausewinkel 13
angelenkt, welcher auch ein Lager 14 fur die Achse 9 tragt. Bei entsprechender Auslegung der
Komponenten und insbesonders des Bimetall-Elementes 12 kann erreicht werden, daR eine
bestimmte Temperaturanderung genau die erforderliche Winkelverdrehung des Kristalls 4 um die
Achse a bewirkt, welche die temperaturbedingte Winkelverdrehung der optischen Achse im Kristall
4 kompensiert. Da Temperaturanderungen bei derartigen Kristallen bewirken, daR die optischen
Achsen in der kristallographischen bc- Ebene verbleiben, kann durch diese einfache
Verschwenkung dieses Kristalls 4 um die kristallographische a-Achse also eine negative
Auswirkung von Temperaturschwankungen hintangehalten werden.

Patentanspriiche:

1. Faraday- Rotator, mit einem senkrecht zur optischen Achse (1) geschnittenen und mit
dieser parallel zur Achse (2) eines einfallenden, linear polarisierten Lichtstrahls (3)
angeordneten, vormagnetisierten Orthoferrit- Kristall (4) als optischem Element, wobei die
kristallographische a-Achse des Kristalls (4) mit der Polarisationsrichtung (p) des
einfallenden Lichtstrahls (3) einen Winkel o einschlieft, d a d u r ¢ h gekennzeichnet, daf
der Wert des Winkels o so gewahlt ist, dai die Elliptizitat des austretenden Lichtstrahls ein
Minimum aufweist.

2. Faraday- Rotator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal als optisches Element
ein Yttrium- Orthoferrit- Kristall (4) verwendet wird.

3. Faraday- Rotator nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daR zur
Kompensation der Abhangigkeit des Faraday-Rotationswinkels von der Temperatur das
optische Element um die kristallographische a-Achse verschwenkbar montiert ist.



e

10

15

20

25

AT 406 426 B

Faraday- Rotator nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dall das optische Element
mit einer automatischen Verschwenkeinheit, vorzugsweise mittels eines Bimetallplattchens
(12) betatigbar, zur Temperaturkompensation in Verbindung steht.

Verfahren zur korrekten Ausrichtung des optischen Elementes eines Faraday- Rotators
nach einem oder mehreren der Anspriche 1 bis 4 relativ zur Polarisationsrichtung des
einfallenden Lichtstrahles, dadurch gekennzeichnet, dafl die Ausgangsintensitat des durch
den vormagnetisierten Kristall (4) durchgelassenen Lichtstrahls (3) gemessen und sodann
der Kristall ummagnetisiert (4) und diese Messung wiederholt wird, und daR der relative
Winkel o zwischen Polarisationsrichtung (p) des einfallenden Lichtstrahis (3) und
kristallographischer a-Achse solange ge&ndert wird, bis die gemessenen
Ausgangsintensitaten von der Magnetisierungsrichtung unabhéangig sind, wonach durch
Annaherung eines Magneten an den Kristall (4) bei dabei unbeeinfluRt bileibender
Messung die ermittelte relative Ausrichtung bestatigt und der vorermittelte Winkel o zur
Minimierung der Ausgangselliptizitat eingestelit wird.

Verfahren zur Kompensation der Abhangigkeit des Faraday-Rotationswinkels eines
Faraday- Rotators nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 4 von der Temperatur,
dadurch gekennzeichnet, daR das optische Element temperaturabhdngig um die
kristallographische a-Achse verschwenkt wird.

Hiezu 1 Blatt Zeichnungen
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